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（１犛狋犪狋犲犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅狀犐狀狋犲犵狉犪狋犲犱犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊，犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犛犲犿犻犮狅狀犱狌犮狋狅狉狊，

犆犺犻狀犲狊犲犃犮犪犱犲犿狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲狊，犅犲犻犼犻狀犵１０００８３，犆犺犻狀犪）
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犃犫狊狋狉犪犮狋：Ａｎａｒｒａｙｅｄｗａｖｅｇｕｉｄｅｇｒａｔｉｎｇ，ｗｈｉｃｈｉｓａｐｐｌｉｅｄｔｏＩＥＥＥ２００／４００ＧｂＥｓｔａｎｄａｒｄ８０２．３ｂｓ，ｉｓ

ｄｅｓｉｇｎｅｄａｎｄｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄ．Ｔｈｅａｒｒａｙｅｄｗａｖｅｇｕｉｄｅｇｒａｔｉｎｇｕｓｅｓｔｈｅｓｉｌｉｃａｏｎｓｉｌｉｃｏｎｍａｔｅｒｉａｌ，ｗｈｉｃｈｈａｓ

２．０％ｕｌｔｒａｈｉｇｈｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ，ｍａｋｉｎｇｔｈｅｌｅｓｓｃｈｉｐｓｉｚｅａｎｄｉｎｓｅｒｔｉｏｎｌｏｓｓ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，ｉｎ

ｏｒｄｅｒｔｏｏｂｔａｉｎａｆｌａｔｔｅｎｅｄｒｅｃｅｉｖｉｎｇｓｐｅｃｔｒｕｍ，ｔｈｅｏｕｔｐｕｔｗａｖｅｇｕｉｄｅｓａｒｅｗｉｄｅｎｅｄａｎｄｔｈｅｍｕｌｔｉｍｏｄｅ

ｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓａｒｅｕｓｅｄｔｏｅｘｃｉｔｅａｆｅｗｏｆｈｉｇｈｅｒｏｒｄｅｒｍｏｄｅｓ．Ｓｅｖｅｒａｌｐａｔｔｅｒｎｓａｒｅｏｖｅｒｌａｉｄｓｏｔｈａｔ

ｔｈｅｔｏｐｏｆｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌＧａｕｓｓｉａｎｓｐｅｃｔｒｕｍｉｓｆｌａｔｔｅｎｅｄａｎｄｆｏｒｍｓａｂｏｘｌｉｋｅｒｅｃｅｉｖｉｎｇｓｐｅｃｔｒｕｍ．Ａｔｌａｓｔ，

ｔｈｅｄｅｓｉｇｎｅｄｃｅｎｔｅｒｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｏｆｔｈｅａｒｒａｙｅｄｗａｖｅｇｕｉｄｅｇｒａｔｉｎｇｉｓ１２９１．１０ｎｍ，ｔｈｅｃｈａｎｎｅｌｓｐａｃｉｎｇｉｓ

８００ＧＨｚ，ａｎｄｔｈｅｄｅｖｉｃｅｓｉｚｅｉｓ１１ｍｍ×４ｍｍ．Ｔｈｅｍｉｃｒｏｃｈｉｐｉｓｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｂｙｐｌａｓｍａｅｎｈａｎｃｅｄ

ｃｈｅｍｉｃａｌｖａｐｏｒｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎａｎｄｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｅｔｃｈｉｎｇ．Ｔｈｅｔｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔ，ｔｈｅ

ｍｉｎｉｍｕｍｉｎｓｅｒｔｉｏｎｌｏｓｓｉｓａｂｏｕｔ－３．３ｄＢ，ｔｈｅｃｒｏｓｓｔａｌｋｂｅｔｗｅｅｎａｄｊａｃｅｎｔｃｈａｎｎｅｌｓｉｓｌｅｓｓｔｈａｎ－２０ｄＢ，
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